
























专利名称(译) 有机EL板及其制造方法

公开(公告)号 US20140319501A1 公开(公告)日 2014-10-30

申请号 US14/327156 申请日 2014-07-09

[标]申请(专利权)人(译) 东北先锋股份有限公司

申请(专利权)人(译) TOHOKU PIONEER CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) TOHOKU PIONEER CORPORATION

[标]发明人 TAKAHASHI KENICHI
YAGUCHI DAISUKE

发明人 TAKAHASHI, KENICHI
YAGUCHI, DAISUKE

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56 H05B33/10 H05B33/12

CPC分类号 H01L27/3211 H01L27/3244 H01L27/3281 H01L51/0011 H01L51/52 H01L51/56

优先权 2004083076 2004-03-22 JP

其他公开文献 US9048202

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明是为了确保当判断层叠在有机EL器件的相同发光区域上的多层的
成膜区域存在缺陷时，可以准确地找到多层叠层的哪一层。是一个有缺
陷的层。待层压在发光区域上的层的膜形成区域以有意形成重叠偏差e1-
e3的方式形成。
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